
◎ゴールデンボード、ガーバーデータと比較処理
をすることにより、プリント基板等のパターンを
２次元検査します。 

細り 断線 ピンホール 

◎基板の伸縮があっても、ガーバー
データより特徴点を検出して都度
オートキャリブレーション機能搭載。 

A.T.L. 
２D計測 D計測 

プリント基板パターン検査装置 

AMS-1500 

◎高精細エリアカメラを採用することにより不良箇所の発生頻度が多い部分をスポット
検査することができます。 

◎レンズの交換により分解能を変更可能。 

◎画像処理エンジンにはFPGAを採用し、高速処理します。 

株式会社アーツテックラボ 
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A.T.L. 
２D計測 D計測 

プリント基板パターン検査装置 

AMS-1500 
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製品仕様 
型式　　　　　　　　AMS-1500 
方式　　　　　　　　エリアカメラ(CMOS)方式 
測定範囲　　　　　　150mmX100mm程度 将来は200mmX200mmに 
分解能　　　　　　　XY方向１０μm、レンズ交換で６μm　 
                             Z方向　３μm  （計画） 
画像処理ハード　　 専用画像処理基板（FPGA) 
処理速度　　　   　 ２次元　60秒（計画） 
　　　　　　　　　 ３次元　40mmX30mm １秒（計画） 
 
上記仕様は暫定的なもので、量産時の仕様では、変わる可能性があります。 
ご注意お願い致します。 
�
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